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纳米级颗粒镀膜，让您看到更多的细节 
在电子显微镜领域，往往需要对样品进行表面镀膜从而使样品表

面成像或图像质量得到改善。在样品表面覆盖一层导电的金属薄膜可

以消除荷电效应，降低电子束对样品的热损伤，并可以提高 SEM 对

样品进行形貌观察时所需的二次电子信号量。精细的碳膜具有电子束

透明且导电的特性，因而常应用于 X 射线微区元素分析，制备网格支

持膜，以及制备适宜于 TEM 观察的复型。需要怎样的镀膜技术取决

于分辨率和应用需求。Leica EM ACE 镀膜仪家族提供在各应用领域所

需的镀膜解决方案。 
Leica EM ACE 镀膜仪为您开启最优越的镀膜体验。全新一代 ACE

系列镀膜仪是徕卡与前沿科学家合作研发的结晶，它涵盖了您在样品

制备过程中所需的所有镀膜需求，从常温镀膜到冷冻断裂/冷冻镀膜。

让我们开启大门来体验全新镀膜设备的先进技术。我们的理念只有一

个，即“力求简约，简便，快速并可靠地实现样品表面镀膜，使您的

样品在 EM 中获得最好的图像”。 

 

图 1.徕卡真空镀膜仪：ACE600(左)，ACE200(右) 

Leica EM ACE 一键式镀膜仪系列有两个版本可选：Leica EM 
ACE200 适用于常规 SEM 和 TEM 分析；Leica EM ACE600 高真空镀膜

仪适用于高分辨率 TEM 和 FE-SEM 分析。Leica EM ACE600 可以方便地

升级为带有真空冷冻传输系统的冷冻镀膜仪。两套设备都是全自动系

统，从而使操作变得极为简便。秉承人体工学设计理念的同时，紧凑

的外观设计和更小的桌面占用面积为您大大节约了实验室空间。得益
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于支持多用户环境的触摸屏控制界面，操作参数/步骤可被共享。得

益于 ACE 镀膜仪功能上的灵活多样性，可以根据您实验室的特定需求

而专门配置。 
徕卡真空镀膜仪可以装载的靶材有碳丝，碳棒，以及金属靶材，

主要以 Au 元素，如图 1 所示。金属镀膜通过平面磁场溅射的方式完

成，如图 2 所示。 

 

图1.徕卡真空镀膜仪的靶材：碳丝，金属 

Leica EM ACE600 可以配置如下镀膜方式:金属溅射镀膜，碳丝蒸

发镀膜，碳棒蒸发镀膜（带有热阻蒸发镀膜选配件），电子束蒸发镀

膜，辉光放电，连接 VCT 样品交换仓，与徕卡 EM VCT 配套实现冷冻

镀膜，冷冻断裂，双复型，冷冻干燥和真空冷冻传输。 

 

图2.平面磁场溅射完成金属镀膜 
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倾斜式镀膜源配合旋转样品台，可获得区域更大，更均匀的镀膜，

如图 3 所示。根据实验需求，可以同时加装 2 种镀膜靶源。内置膜厚

监控系统，石英片置于样品台正中，可获得更加准确的镀膜结果。三

轴马达驱动样品台-无需破真空就可调整样品台高度角度。 

 

图3.镀膜源与样品台的设计 

在徕卡真空镀膜仪上，膜厚监控功能为标配，溅射镀膜和碳丝蒸

发镀膜，通过设定膜厚精确地自动镀膜。溅射流程正在用氩气灌洗样

品室，之后将在 8×10-2 mbar 压强下离子溅射铜 20nm（选择弥散式

溅射方式）。碳丝蒸发开始后，碳丝将先开始去气步骤，然后将被蒸

发沉积 1nm 厚碳膜。样品台设定在零位，完成碳丝蒸发流程后样品

室将保持在真空状态。图 4 所示为样品表面喷镀不同尺寸的 Au 颗粒

之后观察到的 SEM 形貌，对比三种形貌可以看出，随着镀膜颗粒尺

寸的降低，更多的表面形貌的细节呈现出来。 
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图4.喷涂不同尺寸的Au颗粒之后观察到的SEM形貌 

样品室采用柜式设计，只有一个密封圈，降低真空泄露风险；大

视窗设计，便于观察样品；可拆卸式样品室舱门，便于清洁；柜式舱

门设计，避免开关舱门时样品室玻璃粘到桌面灰尘污染。样品室内壁

采用金属保护罩，用户可自行简便卸下，清洁。可保证样品室的清洁

如新，保证高质量镀膜效果。 

 

图5.可拆卸挡板和样品室内壁，便于清洁 

 


